
Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний реєстраційний номер: 0119U100787

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-02-2019

II. Підстава для проведення робіт
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.1 - фундаментальні дослідження ()

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

У тому числі по роках:
2019 318.000 тис. грн.

2020 583.000 тис. грн.

2021 641.300 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування: 1542.300 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки
України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380444813221

IV. Відомості про виконавця ДіР



Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний
університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007,
Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380542334058

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Імплантація іонів низьких та високих енергій у багатокомпонентні та багатошарові покриття: мікроструктура
та властивості

Назва роботи англійською:
Implantation of low-energy and high-energy ions into multielement and multilayer coatings: microstructure and
properties

Мета роботи українською:
Встановлення закономірностей впливу умов осадження та дози і енергії імплантованих іонів на структурно-
фазовий стан та фізико-механічні властивості багатошарових та багатоелементних наноструктурних
покриттів на основі нітридів або карбонітридів тугоплавких та перехідних металів.

Мета роботи англійською:
Establishing the laws of the influence of precipitation conditions and the dose and energy of implanted ions on the
structural-phase state and the physical and mechanical properties of multilayered and multi-element
nanostructural coatings based on nitrides or carbonitrides of refractory and transition metals.

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з
найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: 72.19

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Погребняк Олександр Дмитрович



Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Імплантація іонів низьких та високих енергій у багатокомпонентні та багатошарові покриття:
мікроструктура та властивості

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2021

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ
Індекс УДК: 539.3, 539.3

Коди тематичних рубрик: 30.19

IX. Заключні відомості
Керівник юридичної особи  

Васильєв Анатолій Васильович
к. т. н.

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 
Максюта Л.Ю.

Телефон   +38 (054) 233-41-08

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А. 


